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Valvula Mariposa Wafer Asiento Teflon

PHPO2

Disefho Doble Desplazamiento

Disco CF8M

Cuerpo WBC

Vastago A Prueba de Explosion (A351)
Asiento TFM1600

Montaje ISO-5211

Maxima Presion de Trabajo 285 PSI

Clase 150

Cuerpo y Partes Normas AP1609 SP68
Temperatura de Trabajo Maxima 80° C

DN50 PN16
EN-JL1040

H2

|

Montaje Montaje del Actuador
Modelo Medida
D1 n-8 BC1 n1®8d1 QF
PMH2110H0110 2’ 43 120.6 | 4-19 57 143 14.5 65 50 4-8 12.1 12.5
PMH2114H0114 3" 46 152.4 | 4-19 82 160 14.5 65 50 4-8 2.1 9 24
PMH2118H0118 4" 52 190.5 | 8-19 100 181 14.5 90 70 4-10 14.1 11 41
PMH2122H0122 6" 56 2413 | 8-22.4| 126 202 20 90 70 4-10 | 18.1 14 95
PMH2126PMH0126[ 8" 60 298.4 | 8-22.4| 162 240 24 125 102 4-12 22.1 17 185
PMH2130H0130 10" 68 361.9 ;Ed 193 272 28 125 102 4-12 28.2 22 290
PMH2134H0134 12" 18 431.8 ;§4 236.5 | 318 28 125 102 4-12 28.2 22 340
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Certificaciones

Fabricado por la Norma
GBT/T19001-2016 /1SO09001:2015 EN 13445-4:2014
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